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Przedmiotem wynalazku jest kompensator od-
czytéw kregu pionowego w teodolitach, ktéry eli-
minuje bardzo ucigzliwg czynnosé dokladnego po-
ziomowania instrumentu na stanowisku pomiaro-
wym. Wynalazek stanowi rozszerzenie patentu nr
51300 obejmujgce jeszcze jeden wariant rozwigza-
nia teodolitu z wahadlowym kompensatorem od-
czytéw Kkregu pionowego oraz kompensatora do te-
go teod‘o‘li'tg. :

Dotychczas stosowane w teodolitach: kompensa-
tory optyczne typu wahadlowego wyposazone byly
w ruchomy element wprowadzony 'do ukladu od-
czytowego w postaci pryzmatu czy Xklina cieczo-
wego, co szczegblnie w przypadku Kklina cieczowe-
go obnizalo znacznie jako$é obrazu podziatki kregu
ze wzgledu-na aberracje chromatyczng. Natomiast
mechaniczno-optyczne kompensatory typu wahadio-
wego innych znanych rozwigzan teodolitéw byly
umieszczone w obiektywie mikroskopu odczytowe-
" go, odpowiednio dostosowanego do kompensatora,
co bylo przyczyng duzych trudnosci konstrukcyj-
nych oraz wykonawczych, szczegblnie przy monta-
zu i justowaniu. .

\Tesgo tybu rozwigzaniem technicznym jest kom-
pensator wedlug patentu nr 51300, posiadajacy ze-
spoly soczewek, z ktorych jeden podwieszony. jest
wahadtowo, a drugi polgczony sztywno z obudo-

wg. Wada tego kompensatora jest to, ze nie obej-
muje on sprawy odchylenia biegu promieni §wietl-

nych, to znaczy rozwiniecie jego ukladu stanowd
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linie prosts, co stwarza wspomniane powazne trud-,
nos$ci- w realizacji konstrukcji, a takze miewygody
uzytkowania przez nadmierne powiekszenie gaba-

.rytow sprzetu, a szczegblnie jego diugosci.

Celem wynalazku jest -takie opracowanie kon-
strukcji kompensatora odczytéw kregu pionowego
w teodolitach, ktéra przez odpowiednie umieszcze-
nie elementu optycznego ~pozwoli na odchylenie
biegu promieni $wietlnych w inng plaszczyzne.

Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie kon-
strukecji kompensatora, posiadajacego element od-
bijajgcy, kierujgcy promienie s’wiet‘lne,‘ ktory
umieszezony jest pomiedzy dwoma zespotami so-
czewek a podzialkg kregu pionowego, przy czym
jeden z zespoléw soczewek podwieszony jest wa-
hadlowo w taki spos6b, ze odleglo$§é od osi waha-
dla do punktu przecigcia osi- poziomej teodolitu-
z osig optyczng obiekiywu réwna sie odlegtosci
punktu giéwnego przedmiotowego wahadlowo
podwieszonego zespolu soczewek od punktu gléw-
nego plaszczyzny lamigcej elementu odbijajacego
lub niewiele sie- od niej rézni.

Wynalazek zostanie blizej obja$niony na przykia-
dzie wykonania przedstawionym mna rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia schemat kompensatora w
polozeniu spoziomowanym teodolitu, a fig. 2 'f\pnzed-
stawia przekréj kompensatora w plaszczyznie pio-
nowej. , ' '

Obiektyw mikroskopu odczytowego, w ktérym
znajduje sie kompensator, sklada sie z - elementu
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odbijajacego w postaci pryzmatu d, soczewki pod-
wieszonej 2, soczewki zamocowanej sztywno 3 oraz
pryzmatu gérnego 4. Na przeciwprostokgtnej scianie
pryzmatu 1 znajduje sie punkt gtéwny B plaszczyz-
ny lamigcej tego pryzmatu, a na przeciwprostokgt-
nej $ctanie’ pryzmatu goérmego 4 punk't gléwny E.
Soczewka podwieszona 2 zawieszona jest wahadlo-
wo i posiada of obrotu K przechodzgca mprzez
punkt zawieszenia. W soczewce podwieszopej 2
jest punkt gléwny przedmiotowy C, a w soczew-
ce zamocowanej sztywno 3 punkt gitéwny D. Poza
socze'wka, pod'w1esmna 2 pozostale elementy op-
tycznée sq polaczone sztywno z kadlubem.

W teodolicie dokladnie spoziomowanym linia
przechodzaca przez punkty gléwne C { D socze-
wek 2 i 3 oraz przez of obrotu K bedzie prostg
pionowsg przecinajgcg pozioma 0§ teodolitu w punk-
cie H. Obiektyw tworzy obraz punktu A z po-
dzialki na kregu 6 w punkcie G na podzialce
noniusza 5. W przypadku gdy teodolit jest wychy-
lony z poziomu, nastapi przemieszczenie sie so-
czewki podwieszonej wahadlowo 2 wazgledem po-
zostalych elementéw optycznych. Przemieszczenie
to jest zalezne od ‘polozenia osi obrotu K wahadla
i warunkuje prawidlowsg klompensac;e odczytu
Kompensacja ta nastapi tylko woéwczas, jezeli pro-
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miefi BC bedzie réwnolegly :do: pnpste] 'HK, oo
uwarunkowane jest spelnieniem réwnosci: -

HK = CB

Zastrzezenie patentowe

Kompensator odczytéw kregu pionowego w teo-
dolitach, posiadajagcy dwa zespoly ‘soczewek, z
ktérych ‘jeden podwieszony jest wahadtowo, a dru-
gi zamocowany sztywno, umieszczone w obiekty-
wie mikroskopu odczytowego, wedlug patentu nr
51300, znamienny tym, ze ma element odbijajgcy

. (1) umieszczony pomiedzy Waha-diowo pddwiesmo—

nym zespolem soczewek (2) 1 sztywno zamocowa-
nym zespolem soczewek (3) a podmalkq kregu pio-
nowego (6), natomiast odleglo§é osi. obrotu (K)
wahadlowo podwieszonego zespolu éoczewek ®)
od punktu (H) przeciecia osi poziomej teodolitu
z linig przechodzgcy przez 'punkty gléwne (C) i (D)
zespolow soczewek () i (3) oraz przez o§ obrotu
(K) réwna sie odlegloéci punktu gléwnego przed-
miotowego (C) wahadlowo podwieszonego zespolu
soczewek. (2) od punktu glownego (B) plaszczyzny
lamigcej elementu odbijajgcego (1) lub niewiele
sie od niej rézni.
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